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Nazwa przedmiotu

ELEMENTY WSPOtRZEDNOSCIOWYCH SYSTEMOW
POMIAROWYCH (EWSP)
Fundamentals of coordinate measuring systems

Liczba punktow ECTS

Proponowana liczba punktéw: 2 ECTS

Osoby prowadzace

Tytut naukowy | Imie i nazwisko Katedra / Instytut/
Centrum/ Inne

prof. dr hab. Adam Wozniak In§tyt.ut.|.\/letrolog|| [

inz Inzynierii

Biomedycznej,
Wydziat Mechatroniki

PW
Osoba odpowiedzialna za prof. dr hab. Adam Wozniak Instytut Metrologii i
przedmiot inz. Inzynierii

Biomedycznej,
Wydziat Mechatroniki
PW

Semestr studiow

Zimowy 2018

Typ przedmiotu
(mozliwosci wyboru)
obowigzkowy O
fakultatywny F

o

Wymagania wstepne

Wymagana jest znajomos¢ podstaw matematyki,
konstrukcji zespotéw i urzgdzen mechatroniki oraz
metrologii ogdlnej i technicznej oraz podstaw automatyki,
robotyki i informatyki z zakresu studiéw | stopnia

Poziom przedmiotu
Podstawowy P
Sredniozaawansowany $
Zaawansowany Z

1) W
2) W-2
3) W-15

Charakter zajec, liczba godzin w
semestrze, liczba godzin w
tygodniu.

1) podaé rodzaj prowadzonych zaje¢
dla danego przedmiotu: wyktady
(W); éwiczenia (C); laboratorium (L);

35 (15 godz. praca samodzielna +20 godz. przygotowanie
do egzaminu)
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projekt (P)

2)podac liczbe godzin w tygodniu np.
W-2;C-2;L-3;P-0

3) podac liczbe godzin w semestrze
np. W-30; C-30;L-45;P-0

Sugerowana liczba godzin pracy | 50 godzin
wiasnej

Catkowita liczba godzin: 50 godzin
Aspekty miedzynarodowe

(jesli sg)

Jezyk wyktadowy j- polski

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie stuchaczy z elementami
teorii i praktyki pomiaréw wspdtrzednosciowych z
zastosowaniem kartezjanskich i niekartezjanskich systemoéw
pomiarowych wyposazonych w rézne sensory pomiarowe.

Tresc przedmiotu

1) Natura pomiaréw wspotrzednosciowych;

2) Budowa, zasada dziatania i konfiguracja wspétrzednosciowych systemdéw pomiarowych;

3) Teoria kartezjanskich i niekartezjanskich wspétrzednosciowych systeméw pomiarowych;

4) System lokalizacji punktéw mierzonego przedmiotu w przestrzeni pomiarowe;j;

5) Gtowice/sondy/sensory pomiarowe: podziat, budowa/rodzaje konstrukcji, przetworniki,
parametry funkcyjne i metrologiczne, metody pomiarowe, przyktady zastosowan;

6) Procedury korekcji promienia koricowki pomiarowej w pomiarach skaningowych powierzchni

swobodnych;

7) Witiasciwosci metrologiczne wybranych wspotrzednosciowych systemow pomiarowych i ich
zespotow oraz metody badania.

Spis zalecanych lektur

LP. Autor, Tytut, Wydawnictwo,

1. Ratajczyk E., Wozniak A.: Wspdtrzednosciowe systemy pomiarowe. Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2016

2. Hocken R. J., Pereira P. H.: Coordinate measuring Machines and Systems. CRC Press Taylor

& Francis Group, 2012

3. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielko$ci geometrycznych. Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne. Warszawa 1999

Metody oceny
(ocena,

egz. pisemny, egz. ustny,
projekt)

Egzamin pisemny

Uwagi dodatkowe

Zajecia odbedg sig, jezeli zapisze sie co najmniej 20 oséb.
Jedyna forma zaliczenia przedmiotu sg oceny.
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Tabela 1. Efekty ksztatcenia

Numer . . . . ' Sposéb weryfikacji
(symbol) Efekty ksztatcenia stuchacza, ktdry zaliczyt przedmiot, potrafi osiagniecia efektu

WIEDZA

EWSP_W1 | Ma uporzadkowang wiedze z zakresu podstaw metrologii | Egzamin
geometrycznej w tym wspéitrzednosciowych systemoéw
pomiarowych

EWSP_W2 | Ma uporzadkowang wiedze w zakresie podstawowych | Egzamin
sensorow i gtowic pomiarowych stosowanych w
pomiarach wspétrzednosciowych

EWSP_W3 | Ma uporzadkowang wiedze w zakresie podstawowych Egzamin
wiasciwosci metrologicznych wybranych
wspétrzednosciowych systemow pomiarowych.

UMIEJETNOSCI

EWSP _U1 | Potrafi scharakteryzowa¢ pod wzgledem wiasciwosci | Egzamin
metrologicznych  najwazniejsze  wspotrzednosciowe
systemy pomiarowe

EWSP _U2 | Potrafi stosowa¢ rozne metody korekcji promienia | Egzamin
koncowki pomiarowej w pomiarach skaningowych
powierzchni swobodnych

EWSP _U3 Potrafi scharakteryzowaé pod wzgledem wtasciwosci | Egzamin
metrologicznych najwazniejsze sensory stosowane w
pomiarach wspoétrzednosciowych

KOMPETENCJE
EWSP _K1 | Rozumie koniecznos¢ dalszego samoksztatcenia Obserwacja na
zajeciach,
egzamin
EWSP _K2 | Rozumie znaczenie metod interdyscyplinarnych w nauce | Obserwacja na
zajeciach.
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